rD Plasma System

PROJEKTY UCHWAL NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPOLKI PLASMA SYSTEM S.A
ZWOLANEGO NA DZIEN 14 LISTOPADA 2017 ROKU

Uchwata nr 1 (jeden)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajagcej pod firma:
Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 14 listopada 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczgcego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1
Dziatajac na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spétek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Plasma SYSTEM Spotki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach Slgskich wybiera Pana/Panig
na Przewodniczgcego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.

W jawnym/tajnym glosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajacy facznie ..... akcji, z ktérych oddano
wazne gfosy i ktdre to stanowily ..... % kapitatu zaktadowego i dawaly ..... waznych gtosow, ,za” uchwatg
oddano ..... gloséw, co stanowifo ..... % gtoséw oddanych, gtoséw wstrzymujgcych sie byfo ....., co
stanowifo ..... % glosow oddanych, gtoséw przeciwnych byfo ....., co stanowito ..... % gtosow oddanych.

Uchwata zostata/nie zostata podjeta.

Uchwata nr 2 (dwa)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajgcej pod firma:
Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 14 listopada 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich wybiera Komisje Skrutacyjng w nastepujgcym sktadzie:

§2

Uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.

W jawnym/tajnym glosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajacy facznie ..... akcji, z ktorych oddano
wazne gfosy i ktore to stanowity ..... % kapitatu zaktadowego i dawaly ..... waznych gtosow, ,za” uchwafg
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oddano ..... glosow, co stanowito ..... % gtoséw oddanych, gtoséw wstrzymujgcych sie byfo ....., co
Stanowifo ..... % glosow oddanych, gtoséw przeciwnych byfo ....., co stanowito ..... % gtosow oddanych.
Uchwata zostata/nie zostata podjeta.

Uchwata nr 3 (trzy)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajacej pod firma:
Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 14 listopada 2017 roku
w sprawie przyjecia porzadku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach

Slgskich przyjmuje nastepujacy porzadek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjecie uchwaty w sprawie wyboru Przewodniczacego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidtowosci zwotania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosci
do podejmowania uchwat.

4. Podjecie uchwaty w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjne;.

5. Podjecie uchwaty w sprawie przyjecia porzadku obrad.

6. Podjecie uchwaty w sprawie podwyzszenia kapitatu zaktadowego Spotki z wytgczeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy i zwigzanej z tym zmiany statutu Spétki.

7. Podjecie uchwaty lub uchwat w przedmiocie roszczen o naprawienie szkody wyrzgdzonej Spotce przy
sprawowaniu zarzgdu lub nadzoru.

8. Podjecie uchwaly w sprawie poniesienia kosztéw zwotania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.

9. Zamkniecie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.

W jawnym/tajnym glosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy facznie ..... akcji, z ktérych oddano
wazne gfosy i ktdre to stanowily ..... % kapitatu zaktadowego i dawaly ..... waznych gtosow, ,za” uchwatg
oddano ..... gloséw, co stanowifo ..... % gtoséw oddanych, gtosow wstrzymujgcych sie byfo ....., co
stanowifo ..... % glosow oddanych, gtoséw przeciwnych byfo ....., co stanowito ..... % gtosow oddanych.
Uchwata zostata/nie zostata podjeta.

Uchwata nr 4 (cztery)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajagcej pod firma:
Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 14 listopada 2017 roku
w sprawie podwyzszenia kapitatu zaktadowego Spotki z wytgczeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy i zwigzanej z tym zmiany statutu Spotki
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§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spotki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich dziatajgc na podstawie przepisu art. 431 § 12 pkt 1) w zw. z art. 430 § 1 oraz art. 433 § 2
Kodeksu spétek handlowych, podwyzsza kapitat zaktadowy Spotki, ktéry wynosi 5.600.000,00 zt
(stownie: pie¢ milionébw szescset tysiecy zitotych), o nie mniej niz 4.000.000,00 zt (stownie: cztery
miliony ztotych) i nie wiecej niz 6.000.000,00 zt (stownie: sze$¢ milionéw zitotych), tj. do kwoty nie
nizszej niz 9.600.000,00 zt (stownie: dziewie¢ milionéw szescéset tysiecy ztotych) i nie wyzszej niz
11.600.000,00 zt (stownie: jedenascie miliondw szescset tysiecy ztotych) poprzez emisje nie mniej niz
2.000.000 (stownie: dwa miliony) i nie wiecej niz 3.000.000 (stownie: trzy miliony) akcji imiennych serii
E o wartosci nominalnej 2,00 zt (stfownie: dwa ztote) kazda akcja, oznaczonych numerami od 1 do
3.000.000.

W interesie Spétki pozbawia sie w catosci dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszenstwa
objecia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawa poboru). Przyjmuje sie do
wiadomosci opinie Zarzgdu dotyczacg pozbawienia prawa poboru akcji serii E przedstawiong na
pismie Walnemu Zgromadzeniu. Opinia stanowi zatgcznik do niniejszego aktu notarialnego.

W zwigzku z ust. 1 i 2 powyzej, nowe akcje serii E w podwyzszonym kapitale zaktadowym Spotki
zostang zaoferowane do objecia przez

Cena emisyjna akciji serii E bedzie wynosi¢ zt (stownie: zlote).

Akcje serii E zostang objete w zamian za wkfady pieniezne.
Akcje serii E beda uczestniczy¢ w dywidendzie, na réwni z pozostatymi akcjami, w nastepujgcy
sposob:

a) poczagwszy od dywidendy dotyczacej zysku za rok obrotowy 2017 — jezeli zarejestrowanie
podwyzszenia kapitatu zaktadowego, obejmujgcego emisje akcji serii E nastgpi najdalej w
dniu dywidendy ustalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie
podziatu zysku za rok obrotowy 2017,

b) poczawszy od dywidendy dotyczacej zysku za rok obrotowy 2018 — jezeli zarejestrowanie
podwyzszenia kapitatu zaktadowego, obejmujacego emisje akcji serii E nastgpi po dniu
dywidendy ustalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie
podziatu zysku za rok obrotowy 2017.

Umowa/y o objeciu akcji serii E zostang zawarte w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku. Termin
wniesienia wktadéw pienieznych w celu optacenia akcji serii E zostanie okreslony przez Zarzad w
umowie o objeciu akcji serii E.

Podwyzszenie kapitatu zaktadowego Spétki na podstawie niniejszej uchwaty bedzie skuteczne w
przypadku objecia i optacenia co najmniej 2.000.000 (stownie: dwa miliony) akcji serii E.

Upowaznia sie i zobowigzuje Zarzad Spétki do dokonania wszelkich czynnosci prawnych i faktycznych
zmierzajgcych do wykonania niniejszej uchwaty, w szczegolnosci:

a) ztozenia oferty objecia akcji serii E na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale,

b) ustalenia tresci umowy objecia akcji serii E oraz zawarcia umowy o objeciu akciji serii E,

c) podjecia czynnosci majgcych na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sadowym
podwyzszenia kapitatu zaktadowego w drodze emisji akcji serii E oraz zmiany statutu
Spotki zwigzanej z podwyzszeniem kapitatu zaktadowego.
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§2

W zwigzku z podwyzszeniem kapitatu zaktadowego dotychczasowa tre$¢ § 7 ust. 1 statutu Spéiki:

.8 7.1. Kapitat zaktadowy Spétki wynosi 5.600.000 zt (stownie: pie¢ miliondw sze$cset tysiecy ztotych) i
dzieli sie na 2.800.000 (stownie: dwa miliony osiemset tysiecy) akcji o warto$ci nominalnej 2 zt (stownie:
dwa zfote) kazda, z czego:

a) 500.000 akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 500.000,

b) 500.000 akcji imiennych serii B o numerach od 1 do 500.000,

¢) 1.000.000 akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 1.000.000,

d) 800.000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 800.000.”

otrzymuje nowe nastepujgce brzmienie:

»§ 7.1. Kapitatl zaktadowy Spotki wynosi nie mniej niz 9.600.000,00 zt (sftownie: dziewie¢ milionow
szescset tysiecy ztotych) i nie wigecej niz 11.600.000,00 zt (stownie: jedenascie milionow szesc¢set
tysiecy ztotych) i dzieli sie na nie mniej niz 4.800.000 (stownie: cztery miliony osiemset tysiecy) i nie
wiecej niz 5.800.000 (stownie: pie¢ milionéw osiemset tysiecy) akcji o wartosci nominalnej 2,00 zt
(stownie: dwa ztote) kazda, w tym:

a) 500.000 (stownie: pieéset tysiecy) akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 500.000,

b) 500.000 (stownie: pieéset tysiecy) akcji imiennych serii B o numerach od 1 do 500.000,

c) 1.000.000 (stownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 1.000.000,

d) 800.000 (stownie: osiemset tysiecy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 800.000,

e) nie mniej niz 2.000.000 (stownie: dwa miliony) i nie wiecej niz 3.000.000 (stownie: trzy miliony)
akcji imiennych serii E o numerach od 1 do 3.000.000.”

§3
W zwigzku z podwyzszeniem kapitatu zaktadowego na podstawie niniejszej uchwaty, Zarzad Spétki — na
podstawie przepisu art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spétek handlowych — jest uprawniony do
zlozenia przed zgtoszeniem podwyzszenia kapitatu zaktadowego Spotki do sgdu rejestrowego, w formie
aktu notarialnego, oswiadczenia o wysokosci objetego podwyzszonego kapitatu zakiadowego oraz
dookresleniu wysokosci kapitatu zaktadowego Spotki.

§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia, przy czym podwyzszenie kapitalu zaktadowego Spotki
dokonane na podstawie niniejszej uchwaty jest skuteczne od dnia dokonania jego wpisu w rejestrze
przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego.

W jawnym/tajnym gfosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajacy fgcznie ..... akcji, z ktérych oddano
wazne gfosy i ktore to stanowity ..... % kapitatu zaktadowego i dawaly ..... waznych gtosow, ,za” uchwafg
oddano ..... glosow, co stanowito ..... % gtosow oddanych, gtoséw wstrzymujgcych sie byfo ....., co
stanowifo ..... % gtoséw oddanych, gltosow przeciwnych byfo ....., co stanowifo ..... % gftoséw oddanych.
Uchwata zostata/nie zostata podjeta.
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Uchwata nr 5 (pie¢)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajacej pod firma:
Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 14 listopada 2017 roku
w sprawie roszczenia o naprawienie szkody wyrzgdzonej przy sprawowaniu zarzgadu lub nadzoru

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich dziatajgc na podstawie przepisu art. 393 pkt 2) Kodeksu spétek handlowych, wyraza zgode na

wystapienie przez Spotke z roszczeniami odszkodowawczymi przeciwko w
zwigzku z petnieniem funkcji w okresie
§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.

W jawnym/tajnym glosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy facznie ..... akcji, z ktérych oddano
wazne gfosy i ktdre to stanowily ..... % kapitatu zaktadowego i dawaly ..... waznych gtosow, ,za” uchwatg
oddano ..... glosow, co stanowito ..... % gtosow oddanych, gtoséw wstrzymujgcych sie byfo ....., co
Stanowifo ..... % glosow oddanych, gtoséw przeciwnych byfo ....., co stanowito ..... % gtosow oddanych.
Uchwata zostata/nie zostata podjeta.

Uchwala nr 6 (szes$¢)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajacej pod firma:
Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 14 listopada 2017 roku
w sprawie poniesienia kosztow zwotania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich dziatajgc na podstawie przepisu art. 400 § 4 Kodeksu spétek handlowych, postanawia, ze koszty
zwotania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spotka.

§2

Uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.

W jawnym/tajnym glosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajacy tfacznie ..... akcji, z ktorych oddano
wazne gfosy i ktdre to stanowily ..... % kapitatu zaktadowego i dawaly ..... waznych gtosow, ,za” uchwatg
oddano ..... glosow, co stanowito ..... % gtoséw oddanych, gtoséw wstrzymujgcych sie byfo ....., co
stanowifo ..... % glosow oddanych, gtoséw przeciwnych byfo ....., co stanowito ..... % gtosow oddanych.
Uchwata zostata/nie zostata podjeta.



